[bookmark: _GoBack]项目 16   空气质量传感器芯片开发及产业化
需求单位：   武汉四方光电科技有限公司
需求描述：
MEMS工艺的MOX气体传感器不同的加热温度以及不同纳米材料和镀层决定了传感器的类型、灵敏度、气体选择性、响应时间、恢复时间等特性。MOX气体传感器具有体积小，功耗低等优点，但是却面临温湿度影响、零点漂移、成份选择性差、恢复时间长、芯片材料中毒等应用场景适应性的挑战。所有这些问题的解决需要有深层次的纳米多孔材料的基础研究、驱动电路的应用开发，以及传感器大批量制造和质量控制的多方面配合。
本项目需求技术与公司现有家用电器、汽车电子产业基础的结合，将快速实现MOX空气质量传感器的产业化，实现进口替代。仅按汽车AQS传感器原有价格45元每只计算，降低采购成本10%，一年就可以为我国汽车企业节约1亿元的采购费用。
项目研究内容包括：
主要内容为：1、基于MEMS的高可靠性微加热盘加工技术；2、适合测量NOX、CO、TVOC的金属氧化物浆料制备技术；3、具有零点的新型MOX气体传感器技术开发；4、NOX、CO、TVOC多元MOX气体传感器集成技术及工艺研发；5.满足汽车质量体系要求的MOX气体传感器芯片自动生产线设计开发；6、基于MOX气体传感器的汽车配套空气质量模块的开发。
具体如下：
1、基于MEMS的高可靠性微加热盘加工技术:采用磁控溅射、微机械加工等技术。
2、研究开发具有成份选择性的MOX气体传感器浆料：通过正交实验筛选法，得到高选择性、最快响应速度和恢复时间的MOX气体传感器浆料。
3、具有零点的新型MOX气体传感器技术研发：通过优化MOX气体传感器的结构、研究MOX气体传感器的电阻漂移机制并实现精准补偿，或者结合其他技术改进MOX气体传感器原理，实现具有零点的新型MOX气体传感器。
4、NOX、CO、TVOC多元MOX气体传感器集成技术及工艺研发：实现阵列式微热板的MEMS气体传感器结构的设计和制作；可靠制备NOX、CO、TVOC敏感的多种高选择性MOX纳米材料及相应的浆料；高一致性的MOX浆料的微喷成膜技术；MOX敏感膜保护技术。
5、满足汽车电子质量标准的MOX气体传感器自动生产线开发：高效的MEMS微热板气体传感结构制造装备开发；全自动封装技术及装备开发；传感器驱动电路及数字式气体传感器技术的研发；传感器的自动标定以及质量控制体系的建立。
6、基于MOX气体传感器的汽车配套空气质量模块开发：根据汽车电子的设计要求，从准确性、可靠性、耐久性、安全性多个角度设计一种可以用于汽车前装的空气质量传感器模块（AQM），建设满足ITFA16949,以及欧洲VDA6.3要求的AQM模块生产线。
以上研究内容5-6 公司已经具有较好基础，可以与合作单位配合开发。项目痛点是研究内容1-4：MEMS 工艺与多孔纳米材料的合成、控制以及驱动。
对揭榜方要求：
揭榜方除满足通知中共性要求外，还应满足以下个性化要求：
1、 省内外高校或科研院所，优先省内。
2、 专家及团队在气体传感器材料、气体传感器阵列、微型化工艺及制造、气体分析仪器研制及应用方面有相关研究；负责或参与过国家/省部级相关研究项目,发表过与MOX气体传感器相关的论文或申请过相关专利。
3、 有一定的开发基础（研发投入、人员及研发试验设备），有试制样品。
实施年限： 3 年； 投入预估： 1200 万元。
联系方式：杜芳， 13437169639，info@gassensor.com.cn。











